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Uchwala Nr 000-2/9/2010
Senatu Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Pulaskiego
z dnia 25 marca 2010 r.

sprawie:  zaopiniowania regulaminu  Wydziatu  Materiatoznawstwa
Technologii i Wzornictwa.

Na podstawie § 13 ust. 6 statutu Uczelni, Senat pozytywnie opiniuje
regulamin  Wydzialu Materialoznawstwa Technologii i Wzornictwa
przedstawiony przez Prodziekana Wydziatu Materiatoznawstwa Technologii
1 Wzornictwa, pozytywnie zaopiniowany przez Rade Wydziatu (uchwata Nr
10/2010 z dnia 18 marca 2010 r.).

Regulamin  Wydzialu Materialoznawstwa Technologii i Wzornictwa
okre$lajacy zadania, zakres dzialania oraz struktur¢ Wydzialu w formie
zalacznika stanowi integralng cze$¢ nn. uchwaty.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

W wyniku glosowania jawnego przy liczbie oséb uprawnionych do gtosowania

54, liczbie 0s6b obecnych uprawnionych do glosowania 39, w tym obecnych

W czasie glosowania 39 osob, za gtosowato 39 0sob, Senat jednomyslnie przyjat
nn. uchwale.

Przewodniczacy Senatu
Politechniki Radomskiej
im. Kazimierza Putaskiego

prof. dr hab. inz. Mirostaw Luft



